
특허등록번호 

10-1401742

특허명 

분리형�입자�집속�유닛을�가지는�입자

복합특성�측정장치

대표발명자 

대외협력실�강상우

머리카락 굵기의 10만분의 1에 달하는 

초미세 나노입자의 특성을 실시간으로 분석하는 기술

우리나라 표준과학 분야를 선도하는 KRISS의 나노입자 진단기술을 통해 실시

간으로 반도체와 디스플레이 소자로 쓰이는 나노미터 크기 입자의 오염 여부를  

진단해보세요!

'입자 빔 질량 분광 광도계' 기술은 머리카락 굵기의 10만분의 1에 달하는 초미세 

나노입자의 특성을 실시간으로 분석하는 기술입니다. 비교적 저렴한 비용으로 장

치 시스템을 구성할 수 있고 밸브 유닛을 이용하여 환경 조건에 최적화된 펌프 용

량을 연결 할 수 있어 오염입자의 관리를 철저히 해 제품의 불량률을 현저히 떨어

트려줄 것으로 기대를 모으고 있습니다.

기술사업화의 산업, 경제적 효과가 수천억으로 예측되는 KRISS 연구팀 개발의 이 

놀라운 반도체 제품 불량 감지 기술입니다.
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입자 빔 질량  
분광 광도계
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특허등록번호 

10-1559283

특허명 

3차원�촉감전송기,�3차원�촉감�수신기�

및�그것들을�포함한�3차원�촉감�전송�

시스템

대표발명자 

안전측정센터�김치엽
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3차원 촉감 터치 인식 시스템

KRISS가 개발한 '3차원 촉감 전송 시스템' 기술은 기존의 2차원에 그쳤던 터치 인

식 시스템에서 한 단계 업그레이드 된 기술로, 스마트기기나 시설물 장치 등에 가

해지는 여러 지점의 힘을 동시에 인식하는 3D 터치 인식 시스템입니다.

또한 정보기기에 가해지는 압력, 촉감, 온도 등의 다양한 외부 자극을 3차원으로 

인지하여 보다 다양한 정보 전달의 구조를 가능하게 할 것으로 기대를 모으고 있

습니다. 스마트폰, 모바일 기기 등에 적용 가능한 차세대 입력 장치 센서 기술! 멀

티 터치 기술이 스마트폰, PC를 비롯한 다양한 디스플레이 산업에 새로운 경쟁력

을 불러올 것입니다.
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3차원  
촉감전송기


